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摘要(译)

一种在制造OLED显示器中使用激光对准衬底的方法，该激光产生激光束
使得有机物质从给体元件转印至衬底，此方法包括：在衬底上至少提供
一个基准标记；使衬底相对于激光定位，并使衬底和激光及激光束之间
相对运动直至激光束扫到基准标记上；检测激光束何时扫到基准标记
上，并确定衬底的位置和方位。
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